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Héchstauflosende Mikroskopie (Gerate)

Produktiibersicht

Anbieter/ Name des | Auflésung Lateral/Axial | Sonstiges, Besonderheiten, Preis
Hersteller Produktes | Verwendete Technologie Allgemeines [EUR]
A tem attoAFM/MFM | | 10-20nm /0,1 nm | GroBer Scan- u. Positionierbereich | Kompatibel m. tiefen Temperaturen | Auf
M:I:::‘r:]‘e’nbe Sys ems Rasterkraft-/Magnetkraftmikroskop u. hohen Magnetfeldern | Sensitive, interferometr. Auslenkungsdetekt. | Anfrage
www.attocube.com attoSHPM 250 nm/400 nm/1 pm (lateral) | GroBer Scan- u. Positionierbereich | Hochauflds., sensitive Magnetfeld- | Auf
Kontakt: Stefan Falk Scanning Hall Probe Mikroskop messung | Kompatibel mit tiefen Temperaturen u. hohen Magnetfeldern | Anfrage
%?fiz'glzglgk%%t%%%b&com attoAFM/CFM ~10nm/0,1 nm | Kombiniert hohe Lichtsammeleffizienz mit Rasterkraftmikroskopspitze | | Auf
. Kombiniertes Rasterkraft-/Konfokalmikroskop | Niedriger Drift < 10 nm/h bei 300 K | Scanmadglichkeit fiir Probe & AFM- | Anfrage
Spitze | Kompatibel mit tiefen Temperaturen & hohen Magnetfeldern
attoSTM Atomare Auflésung | Quick-exchange Probenhalter | Kompakte Bauform | Kompatibel mit | Auf
Rastertunnelmikroskop tiefen Temperaturen und hohen Magnetfeldern Anfrage
attoCFM | <500 nm (beugungsbegrenzt) | Flexibler und kompakter optischer Konfokalkopf | GroRer Scan- u. Po- | Auf
Konfokalmikroskop sitionierbereich | Tieftemperatur-kompatible, a(po)chromatische Objek- | Anfrage
tive | Kompatibel mit tiefen Temperaturen und hohen Magnetfeldern
attoRAMAN <500 nm (beugungsbegrenzt) | Kompakte Bauform | Stabil, komplett unmagnet. Materialien | GroRer | Auf
Konfokales Raman-Mikroskop Scan- u. Positionierbereich | Mehrere voneinander unabhéng. optische | Anfrage
Kandle | Kompatibel m. tiefen Temperaturen u. hohen Magnetfeldern
i i Elyra P1 Xy: bis 20 nm; z: bis 100 nm | Photoaktivierte | Kombinierbar m.LSM 710 oder 780 | 200 mW Laser | Spezialoptik erhdht | Auf
rl Zeiss Microscopy
Géttingen Lokalisationsmikroskopie (PAL-M) Leistungsdichten d. Anregungslichtes | Leistungsstarke TIRF-Beleucht. | Anfrage
www.zeiss.de/mikro Elyra S.1 xy: bis 100 nm; z: bis 250 nm | Kombinierbar mit LSM 710 oder 780 | GroRes Sichtfeld | Auf
Kontakt: Strukturierte Beleuchtung (SIM) Optimierte strukturierte Beleuchtung Anfrage
Tel. +49 1803 33 63 34 (DE) - - — — - -
Tel. +43 1 795 18 0 (AT) Elyra PS.1 xy: bis 20 nm; z: bis 100 nm | Photoaktivierte | Kombinierbar mit LSM 710 oder 780 | Multimodale Aufnahmen | Auf
Tel. +41 55 254 75 00 (CH) Lokalisationsmikroskopie (PAL-M) / xy: bis 100 | Kameras fiir die Detektion von PALM und SIM Anfrage
nm; z: bis 250 nm | Struktur. Beleucht. (SIM)
GE Healthcare DeltaVision Auflosung : 120 nm in XY, 300 nm in Z Unterschiedliche Laserkonfigurationen | EM-CCD oder sCM0OS Auf
Chalfont St Giles (GB) oMX (abhangig von Wellenldngen und Optik) | Kamera-Optionen erhéltlich | Aufnahme von bis zu 4 Bildern simultan | Anfrage
www3.gehealthcare.de 3D-strukturierte Beleuchtung und/oder |, True 3D Structured lllumination Imaging” um die Auflésung in X, Y
Kontakt' : Lokalisationsmikroskopie und Z zu verbessern | Simultane Aufnahme von Mehrfarbbildern
ServCen@med.ge.com DeltaVision SIM-Lebendzellmikroskopie | Neuartige SIM-Technologie | 3D-SIM - <1 Sekunde pro Stack (512x | Auf
OMX mit Blaze | 3D-strukturierte Beleuchtung und/oder 512 x 8 Schnitte) | Weitfeld - >400 Bildern pro Sekunde (512 x 512) | Anfrage
SIM Modul Lokalisationsmikroskopie 5 Laser | Monet-Lokalisationsmikroskopie optional
-200 ateral 20 nm/Axial 50 nm 3D Lokalisierung von Molekiilen mit einer Prézision von 10 nm u
vtara SR L | /Axial | D Lokalisi Molekiil it einer Prazisi | Auf
USA Einzelmolekiil Lokalisationsmikroskopie Hochstauflosendes simultanes 2-Farben-Imaging | Anfrage
Intas Science Imaging Imagingtiefe bis zu 5-Micron
Instruments
Kontakt: info@intas.de
Tel. +49 551 505050
Phase Ho|ogmphic HoloMonitor Bis zu 0,5 pm/Digitaler Fokus-Bereich bis zu | Nicht-invasives Lebendzell-Mikroskop | Zellmorphologie-Analyse, Auf
Imaging/ IUL Instruments M3 ~0,5mm | Holographische Transmissions- Zellzéhlung und -Konfluenz | Keine Ernte, Farbung oder Markierung Anfrage
Kénigswinter und Phasenkontrast-Mikroskopie der Zellen nétig | Motorisierter Mikroskoptisch und Objektiv-Revolver
Kontakt: J. Frank-Becker | HoloMonitor 1 pym/Digitaler Fokus-Bereich ~0,25 mm | Nicht-invasives Lebendzell-Mikroskop fiir Long Term Time-Lapse Ima- | Auf
Tel. +49 2223 9192 130 M4 Holographische Transmissions-Mikroskopie | ging und Cell Tracking | Zellzéhlung, -konfluenz u. -morphologie | Anfrage
ifb@iul-instruments.de Keine Ernte, Farbung oder Markierung der Zellen nétig
Jeol JCM-6000 Tisch-Rasterelektronenmikroskop Kompaktes Tisch REM, 10-fache bis 60.000-fache VergroBerung ohne | Auf
Tokio (Japan) Linsenwechsel | Automatische oder manuelle Kontrolle Anfrage
www.jeol.de JSM-6010 4nm | Rasterelektronenmikroskop Niedervakuum-REM | Smart Settings | Indivi. konfigurierbare Toolbars | Auf Anfr.
'llgolma4'§t:8165 77346 JSM-6610 3nm bei 30 kV, 15 nm bei 1kV | Probenkammer fiir Proben bis zu 300 mm | Individuell konfigurierbare | Auf
sglé;@jeol i Rasterelektronenmikroskop Toolbars | Kompakte AuBenmale, geringe Installationserfordernisse | Anfrage
. JSM-T7800F 1,2 nm bei 1kV, 0,8 nm bei 15 kV | Probenkammer fiir Proben bis 200 mm @ (8“ Wafer) | Zahlreiche An- | Auf
Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop schlussflansche | Einfach zu bedienende graph. Benutzeroberflaiche | Anfrage
JEM-1400PLUS | Punkt-Auflésung 0,38 nm/Linien-Auflésung Benutzerfreundliche Oberflache | Remote Control iber Netzwerk | Auf
0,20 nm | Transmissionselektronenmikroskop | Vollstédndig rotationskorrigiertes Linsensystem Anfrage
JEM-ARM200F | 0,08 nm | Erstes (S)TEM seiner Klasse, das konsequent auf den Betrieb mit Cs- Auf
Transmissionselektronenmikroskop Korrektoren entwickelt und optimiert wurde Anfrage
JASM-6200, 8 nm bei 30 kV | Kombination aus Raster- Lebende Zellen kdnnen in ihrem natiirlichen Umfeld elektronenmikro- | Auf
Clair Scope elektronenmikroskop und Lichtmikroskop skopisch und zugleich lichtmikroskopisch untersucht werden Anfrage
Leica Mikrosysteme TCS SP8 STED | Gated STED: - spezifiziert: xy 50 nm/z konfokal | Rein physikalische Methode mit guter Eindringtiefe | Hochstaufgelo- | Auf
Wetzlar, wwwi. - typisch: xy 40 nm/z konfokal ste Lebendzelluntersuchungen und Ko-Lokalisationsanalysen | Super- | Anfrage
Ieica-microsyétems com STED CW: - spezifiziert: xy 80nm/z konfokal | Resolution mit Standardfluorophoren | Huygens
Kontakt: Nina Brauﬁs - typisch: xy 70 nm/z konfokal Dekonvolutions-/Visualisierungs- und Analyse-Paket enthalten |
Tel. +49 6441 29 4000 | STED Mikroskopie STED (Stimulated emission depletion)
sa_Ies.go_armany@ SRGSD Spezifiziert: xy 40nm/z: widefield/TIRF Untersuchung sub-zellulérer Strukturen | Genaue Lokalisierung v. Mo- | Auf
leica-microsystems.com Typisch: xy 30nm/z widefield/TIRF lekiilen | Ergebnisseanzeige wahrend der Aufnahme | Super-Resolution | Anfrage
Best: xy:20nm/z: widefield/TIRF mit Standardfluorophoren | Multiple und variable Plattform | GSDIM
| GSDIM Mikroskopie (Ground state depletion followed by individual single molecule return)
Nikon Mikroskope N-STORM Ca. 20 nm/Ca. 50 nm | 2D/3D-STORM | Mehrfarb-STORM ohne chromatische Aberrationen | | Auf
Tokio (Japan) Stochastic Optical Reconstruction Micros- Mot. Inverses Mikroskop ,Ti-E” mit PFS, TIRF | Software-Modul “N- | Anfrage
www.nikoninstruments.com copy mit photo-schaltharen Molekiilen STORM" f. Imaging-Plattform ,NIS-Elements AR“ | High-NA-Objektive
Kontakt: N-SIM Ca. 100 nm (85 nm theoretisch, TIRF-SIM/488) | Schnelle Bildaufnahme: 0,6 s/frame (TIRF-SIM, 2D-SIM), 1 s/frame Auf
Tel. +49 211 941 4220 (DE) /Ca. 250 nm | (3D-SIM) | Mehrfarb-SIM | Mot. Inverses Mikroskop , Ti-E” mit Anfrage
Tel. +43 1972 61 1100 (AT) Structured lllumination Microscopy Perfect Focus System (PFS), TIRF | High NA Objektive |
Tel. +41 43 277 2867 (CH) Software-Modul “N-SIM” fiir Imaging-Plattform “NIS-Elements AR"
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Héchstauflosende Mikroskopie (Zubehér) Produktiibersicht
Anbieter/ Name des Funktion des Zubehérs Sonstiges, Besonderheiten, Preis
Hersteller Produktes Aligemeines [EUR]
Att tem ANP Linearnano- | Nanometer-genaue Verschiebung einer Probe | Fiir verschiedene Umgebungsbedingungen (z.B. Tieftemperatur, Auf
Mﬁrﬁ:ﬁ;nbe Sys ems positionierer in linearer Bewegungsrichtung (x, y oder z) UHV, hohe Magnetfelder) erhéltlich | Versionen mit Encoder Anfrage
e tiber einen Verfahrweg im Zentimeterbereich | erhéltlich | Aus hochreinem Titan
Kontakt: Stefan Falk ANR Rotatoren p°-genau Rotation einer Probe um eine s.0. Auf
Stefan.Falk@attocube.com horizontaler oder vertikale Rotationsachse Anfrage
Tel. +49.89 2877 809 18 ANG Goniometer | p°-genaue Winkelbewegung um s.0. Auf
Theta- und/oder Phi-Winkel Anfrage
ANS Scanner Nanometer-genaue Verschiebung einer Probe | Fiir verschiedene Umgebungshedingungen (z.B. Tieftemperatur, Auf
in linearer Bewegungsrichtung (x, y oder z) UHV, hohe Magnetfelder) erhéltlich | Aus hochreinem Titan Anfrage
tiber einen Scanbereich von mehreren pm
ECS Linear- Nanometer-genaue Verschiebung einer Probe | Fiir Standardumgebungsbedingungen und UHV | Versionen mit Auf
positionierer in linearer Bewegungsrichtung (x, y oder z) Encoder erhiltlich | Mitintegrierten Kreuzrollenfiihrungen | Anfrage
tiber einen Verfahrweg im Zentimeterbereich | Aus Aluminium oder Edelstahl | Fiir hohe Lasten
ECR Rotatoren u°-genau Rotation einer Probe um eine s.0. Auf
vertikale Rotationsachse Anfrage
ECG Goniometer p°-genaue Winkelbewegung um s.0. Auf
Theta- und/oder Phi-Winkel Anfrage
H io- CELLview Geeignet fiir Phasenkontrastaufnahmen, Fluo- | Zellkulturschale mit hochtransparentem Borosilikat-Glashoden Auf
reiner bio-Une
Frickenhausen reszenzmikroskopie, Konfokale Mikroskopie, | (175 pum) | Hervorragende Planaritdt | Kompartimentiert fiir Anfrage
www.greinerbioone.com etc. Multiplex-Analysen erhltlich | Steril mit Gewebekultur und
Kontakt: steril mit Advanced TC Behandlung erhéltlich
Te|- +49 7022 9480 Screenstar Geeignet fiir High Content Screening, Phasen- | Microplatten im 96- und 1536-Well-Format | Heruntergesetzter Auf
info@de.gho.com kontrastaufnahmen, Fluoreszenzmikroskopie, | Microplattenboden | 190 pm Cycloolefin glaséhnlicher Folienbo- | Anfrage
Konfokale Mikroskopie etc. den | Geringe Absorption und Eigenfluoreszenz im UV-Bereich |
Gewebekulturbehandelt, steril
SensoPlate Plus Geeignet fiir Fluorescence Correlation Spec- | Glasboden-Microplatten im 96-, 384- und 1536-Well-Format | Her- | Auf
troscopy, High Content Screening, Phasenkon- | vorragende Planaritdt | Heruntergesetzter Microplattenboden | Anfrage
trastaufnahmen, Fluoreszenzmikroskopie, etc. | Geringe Absorption und Eigenfluoreszenz im UV-Bereich
SensoPlate s.0. Glasboden-Microplatten im 24-, 96-, 384- u. 1536-Well Format | Auf
Hervorragende Planaritat | Geringe Absorption und Eigenfluores- | Anfrage
zenz im UV-Bereich
Ibidi ibidi Heating & In- | Heiz- und Inkubationssystem fiir die Mikrosko- | Kompatibel mit allen Mikroskopie-Plattformen | Exzellente 9.725,-
Pl /Martinsried cubation System 1 | pie | Passend fiir p-Dishes und p-Slides lllumination der Probe | Ideal fiir Lebendzellmikroskopie |
ane?l%di :e IR Auch geeignet fiir DIC, TIRF, konfokale Mikroskopie
Kontakt: Armin Bieser ibidi Heating & In- | Heiz- und Inkubationssystem fiir die Mikrosko- | Temperaturkontrolle von Proben in 96-Well-Platten | Kompatibel | 10.225,-
Tel. +49 89 520 46 17 30 cubation System 2 | pie auf einer Nikon TI-S-ER Motorized Stage | | mit der Nikon TI-S-ER Motorized Stage | Exzellente lllumination
abieser@ibidi.de Passend fiir Multi-Well-Platten der Probe | Inkubatorbedingungen auf dem Mikroskop |
Auch geeignet fiir DIC und konfokale Mikroskopie
u-Dish 35 mm, high | Imaging Chamber mit ibidi Standard Boden, Deckglaséhnlicher Kunststoffboden | Hervorragendes Zellwachs- | 125,-
@ 35mm | Fiir hochauflosende Mikroskopie tum auf der ibiTreat Oberflaiche | Hohe mechanische und chemi- | (60 St.)
und zellbasierte Assays sche Stabilitdt | Auch erhltlich mit Grid, Glasboden, elastischer
Oberflache oder 50 mm Durchmesser
u-Slide 2 well | .Chambered Coverslip” mit ibidi Standard Deckglaséhnlicher Kunststoffboden | Hervorragendes Zellwachs- | 80,-
4 well | 8 well Boden und 2, 4 oder 8 Wells | Fiir hochauf- tum auf der ibiTreat Oberflache | Geringe Zell- und Reagenzien- (15 St.)
I6sende Mikroskopie und Immunfluoreszenz mengen ausreichend | Verschiedene Coatings maglich
u-Plate 24 well | Schwarze Multiwell-Platten (24, 96, 384 Wells) | Deckglaséhnlicher Kunststoffboden | Hervorragendes Zellwachs- | 200,-
96 well | 384 well mit flachem und klarem Boden fiir Hochdurch- | tum auf der ibiTreat Oberflache | Platten- und Well-Flachheit | (15 St.)
satz-Anwendungen Geringer , Well-to-Well” Crosstalk
Mad Ciiy Labs Nano-Cyte XYZ Mikroskop Fokusstabilitat XYZ Aktive Drift-Kompensation | Stabilitat fiir viele Tage | Auf
Madison, WI. USA +/-10 nm XY, +/- 20 nm Z Prézision Anfrage
www.madcitylabs.com Nano-LPS XYZ Nanopositioniertische Niedrige Bauhéhe (nur 20 mm) | GroRe freie Apertur | Auf
Kontakt: Rauscharm | Stellwege bis 300 pm XYZ | <1 nm Auflésung Anfrage
E(!.Ig;n%%%igdsc?t?ﬁgbs com | Nano-F Mikroskopobijektiv-Positionierer Rauscharm | Minimaler Objektivversatz Auf. Anfr.
Nano-Z Piezo Z-Tische / Hubtische Stellwege bis 500 pm | Niedrige Bauhdhe fiir einfache Integration | Auf
| Hoch Stabilitét | <1 nm Auflosung Anfrage
MicroStage XY Motorisierte Scanningtische 25 mm XY Stellweg | Hoch Stabilitét | Linearencoder mit 20 nm Auf
Auflésung | Keine Wéarmeentwicklung im Ruhezustand Anfrage
Nano-BioS XY Nanopositioniertische Niedrige Bauhghe (nur 15,3 mm) | GroRe Apertur | Rauscharm | | Auf
Stellwege bis 300 pm XY Anfrage
Physik Instrumente PInano xy und xyz | Nanopositionierer fiir héchstauflosende -- Auf
Karlsruhe/Palmbach Mikroskope Anfrage
WWW.pi.ws
Kontakt: Tel. +49 721 48460
info@pi.ws
Prior Scientific NanoScan Z 1 nm Wiederholgenauigkeit | Flexible Lésung fiir Z-Stacking und Dekonvolutionsexperimente | 12.852,-
Jena Piezo-Technologie 100 pm, 200 pm, 250 pm oder 500 pm Verfahrweg | 1 nm Wieder-
Www.prior-scientific.d holgenauigkeit | Positioniergenauigkeit 0,5% des Verfahrweges |
Kontaﬁt:?ensa@?prior.co%'l Kontroller per Analogspannung (0-10 VDC) USB und RS232
Tel. +49 3641 675 650
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